INHALT

PLASMATECHNOLOGIE

6 Plasma-induzierte Polymerisation von Acrylaten
Christian Elsner

Ein Vorteil Plasma-induzierter Polymerisationsverfahren ist die
rdumliche Verteilung aktiver Spezies, die es ermdglicht, auch pre-
polymere, flissige Beschichtungen auf komplex geformten Sub-
straten auszuhdrten.

PLASMATECHNOLOGIE
1 0 Plasma Jet Machining

Thomas Arnold, Georg Boehm, Inga-Maria Eichentopf,
Manuela Janietz, Johannes Meister, Axel Schindler

Plasma Jet Machining ist ein nichtkonventionelles Verfahren zur
Bearbeitung einer Vielzahl optischer Materialien, das effizient zur
nanometergenauen Formgebung mit hoher lateraler Auflésung
eingesetzt wird und fast keiner geometrischer Beschréankung
unterliegt.

DUNNE SCHICHTEN
1 7 Kollektorbeschichtungen fiir die EUV-Lithografie

Marco Perske, Hagen Pauer, Sergiy Yulin, Marcus Trost, Sven Schréder,
Angela Duparré, Torsten Feigl, Norbert Kaiser

Die Extrem-Ultraviolett-Lithographie bei einer Wellenldnge von
13,5 nm stellt eine innovative Methode dar, integrierte Schaltkreise
mit Strukturbreiten von kleiner als 22 nm herzustellen.

DUNNE SCHICHTEN
22 Einfluss der HiPIMS-Parameter beim PVD-Verfahren

Elena Maja Slomski, Herbert Scheerer, Torsten TroSmann, Christina
Berger
Die strukturellen und mechanischen Eigenschaften von CrN-

Schichtsystemen kdnnen unter anderem durch die Verdanderung
der Biasspannung und des Stickstoffgehaltes beeinflusst werden.

NANOTECHNOLOGIE

2 6 Nanotechnologie — Stand und wirtschaftliche Perspektiven
ausgewahlter kohlenstoffbasierter Materialien

Matthias Werner, Ingo Matthias Barbré und Mario Markanovic¢

Nanotechnologie hat sowohl in der Wissenschaft als auch in der
Wirtschaft erheblich an Bedeutung gewonnen. Die Anwendung
von Kohlenstoffnanoréhren wird als eine der wichtigsten Zukunfts-
sektoren angesehen.
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VAKUUMTECHNIK

Zugkraft-Lastentrager fiir Vakuumisolation

Viktor Schatz

Ein einfach herstellbarer
elementarer  Zugkraft-Las-
tentréager fir die Vakuumiso-
lation wird vorgestellt. Der
erlaubt es, mittels auf Zuglast
beanspruchter Kraftiibertra-
gungselemente die Druckdif-
ferenzkréfte zu Uibertragen.
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